表7．机械科学与工程学院研究生课程简介

	课程名称：微机电系统技术基础

	英文名称：Fundamentals of MEMS Technology

	课程类型：█讲授课程  □实践（实验、实习）课程  □研讨课程 □专题讲座 □其它

	考核方式： 考试                             
	教学方式：讲授、阅读、研讨

	适用专业： 理工医各专业 
	适用层次： 硕士 █      博士 □

	开课学期：    秋       
	总学时/讲授学时： 32/ 32 
	学分：2

	先修课程要求：          无特殊要求

	课程组教师姓名
	职  称
	专  业
	年  龄
	学术专长

	赵英俊
	教授
	机械电子工程
	55
	传感技术与计算机仪器

	
	
	
	
	

	课程教学目标：

通过本课程的学习，使学生了解微机电系统技术的基本问题、工艺方法和典型应用，从而为深入研究和应用打下基础。
教学大纲（章节目录）：

第1章 微机机电系统概述
§1.1微机电系统技术的基本概念与基本问题
§1.2微机电系统的研究领域
§1.3微机电系统用的材料
§1.4微机电系统的主要工艺
第2章 微机电系统的材料
§2.1硅材料
§2.2形状记忆合金
§2.3压电陶瓷
§2.4有机聚合材料
第3章 微细加工技术
§3.1传统超精密加工工艺
§3.2硅工艺（面加工工艺、体加工工艺）
§3.4其它工艺(LIGA、光成形、STM等)

第4章 微传感器
§4.1传感器工作原理
§4.2传感器的分类与性能指标
§4.3几种典型的微传感器
第5章 微执行器

§5.1微型执行器致动原理

§5.2几种典型的微型执行器

§5.3微型执行器的特点和比较
第6章 微机电系统的封装与检测

§6.1微机电系统的封装

§6.2微机电系统的检测方法
第7章 典型微机电系统实例分析

§7.1 微型加速度计

§7.2数字微镜阵列(DLP)



	教材：  

Nadim Maluf， An Introduction to Microelectromechanical Systems Engineering (Second edition)， ARTECH HOUSE, INC. 2004


	主要参考书：
1.(美)徐泰然，MEMS和微系统，机械工业出版社，2004

2. Suman Chakraborty ed.,Mechanics Over Micro and Nano Scales, Springer Science+Business Media, LLC 2011
3. Werner Karl Schomburg，Introduction to Microsystem Design，pringer-Verlag Berlin Heidelberg， 2011

4.王琪民，微型机械导论， 中国科技大学出版社，2003

5.相关中、外文资料





